












































专利名称(译) 有机发光显示装置及其制造方法
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[标]发明人 任忠烈
俞庚辰
全雨植
权度县
姜泰旭
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俞庚辰
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IPC分类号 H01L27/32 H01L21/82 H05B33/12 H05B33/10 G09F9/30

CPC分类号 H01L27/3246 H01L51/5203 H01L27/3258

代理人(译) 李友佳

优先权 1020060027661 2006-03-27 KR

其他公开文献 CN101114668B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供了一种有机发光显示装置及一种制造该有机发光显示装置的
方法。沟槽形成在平坦化层中，随后第一电极在沟槽中形成为具有相对
的端部，从而减小了平坦化层和第一电极之间的高度差。即，可通过减
小第一电极相对于平坦化层的凸出或使所述凸出最小化，来减小形成在
第一电极上的像素限定层的厚度。因此，当由激光感应热成像法来形成
有机层时，可提高转印效率，通过减小或防止有机层的热损坏和开裂缺
陷，可提高装置的可靠性。
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